Modularni mikroskopova sestava rady BXC

Kompaktni mikroskopové sestavy zobrazovani
s vysokym rozlisenim vhodné k integraci

EVIDENT




Vysoce kvalitni kompaktni mikroskopové sestavy

Rada BXC nabizf vysoce kvalitnf a osvédcené mikroskopické komponenty spole¢nosti Evident, aviak v kompaktnim, snadno instalovatelném a konfigurovatelném
formatu. Tyto volné prodavané opticko-mechanické sestavy jsou pripraveny k pouZiti ve vasich navrzich védeckych pfistrojd a zarizent.

Vysoce vykonné objektivy
Spojeni velké numerické apertury s dlouhou pracovni vzdalenosti

Objektivy jsou z hlediska vykonnosti mikroskopu naprosto klicovym prvkem.

Objektivy MXPLFLN dodavaji do fady objektivii MPLFLN hloubku pro zobrazovani
v episkopickém osvétleni, cehoz je dosazeno soucasnou maximalizaci numerické
apertury a pracovni vzddlenosti. Vy33f rozlisent pri zvétsenich 20x a 50x typicky
znamena kratsi pracovni vzdalenost, a proto byva nutné béhem vymény vzorku
zasunout vzorek nebo objektiv a je vyZadovana pomala manipulace se vzorkem
béhem pozorovani. Pracovni vzdalenost objektivu MXPLFLN o délce 3 mm tento
problém v mnoha pripadech eliminuje a umozruije tak rychlejsi provedeni kontroly
s mensim rizikem narazu objektivu do vzorku.

Klasicky objektiv se zvétsenim 50X:
NA: 0,8; WD:

A:0,8; WD: 1 mm

NA WD NA WD
Nazev modelu | (numerickd | (pracovni Nazev modelu |(numerickd| (pracovni
apertura) |vzdalenost) apertura) |vzdalenost)
MPLFLN20X 0,45 3,1 mm MXPLFLN20X 0,6 3mm
MPLFLN20XBD 0,45 3mm MXPLFLN20XBD 0,55 3mm
MPLFLN50X 0,8 Tmm MXPLFLN50X 0,8 3mm
MPLFLN50XBD 08 Tmm MXPLFLN50XBD 08 3mm

Rizeni aberace vinoplochy

K vyrobé objektivi fady MXPLFLN se pouZzivaji Spickové vyrobni procesy - napiiklad
vybér sestav ocek s fizenou aberaci vinoplochy. Tento proces snizuje odchylky ve
vykonu zafizeni na minimum.

ZlepSena plochost obrazu

Plochost obrazu objektivi MPLFLN 2.5X, 5X a 5X pro svétlé/tmavé pole
byla vylepsena, ¢imZ je urychleno ziskani spojenych snimkd pri malych
zvétSenich. Pro vy3si propustnost pfi pozorovani v tmavém poli jsme
zavedli 2,5nasobny objektiv MPLFLN2.5XBD pro svétlé pole / tmavé pole.

Siroky spektralni rozsah

Nase moderni technologie vyroby a povlakovani optickych komponent
poskytuji uzivateldim a vyrobclim celou $kalu kombinaci objektivovych

a tubusovych ¢ocek od viditeIné az po blizkou infracervenou oblast (NIR)
se zjednodusenim pozadavk( na pouziti se standardnimi vyrobky.
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KFivka propustnosti pro tfi dostupné tubusové ¢ocky
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U-SWATLU U-TLU U-TLUIR SWTLU-C TLU-C
KFivka propustnosti pro pét dostupnych tubusovych cocek
Tabulka porovnani tubusovych ¢ocek
Néazev modelu U-SWATLU U-TLU U-TLUIR SWTLU-C TLU-C
Projekéeni plocha (mm) ®26,5mm ®22 mm ®22 mm ®26,5mm ®22 mm
Montazni rozhrani Kruhovy rybinovy spoj (upeviuje se nastrojem)* Zavitové: M41 x 0,5 mm Zavitové: M36 x 0,5 mm
Hmotnost 460 g 3504 3504 94q 404
Poloha ohniskové roviny 102 mm od referen¢niho mista pfi pouziti U-TVIXC 151,3 mm od referencni roviny

Zvétseni

X

Ohniskova vzdalenost

180 mm

*Rybinovy spoj zajidtuje snadné a pfimé pfipojeni osvétlovacl Evident a adaptéru pro kamery Evident.




Jakou konfiguraci si sestavite?

BXC mikroskopové komponenty, které jsou sou¢asti nasi fady mikroskopt BX, jsou kompaktni a navrzené pro OEM integraci a vyvoj. Jejich viestrannost a modularni
provedent z nich ¢ini dobrou volbu pro pouZiti pfi kontrolach a zobrazovani v pistrojich navrzenych pro kontrolu vyrovnani wafert, mérenf struktury povrchu a

spojovani obrazd.

Pfiklady konfiguraci mikroskopu rfady BXC

BX53M Systém BXC-CBRML Systém BXC-CBB

Pokrocila
PIné motorizované sestavy

Klasicky mikroskop pro Cisté prostory

Priklady konfiguraci

Objektiv

Minimaln{ rozliseni pfi @A\=550 nm
Maximalni hloubka ostrosti pfi
A=550 nm

Hmotnost - bez BXFM-F, stativu,
ridici jednotky

Rezimy pozorovan(

Zdvih ve sméru Z

Podpora automatického ostreni
Sloty posuvniku filtru

Hlavice Motorizovana

objektivi Podtlak
Maximalni pocet objektivd
Polni ¢islo (mm)

Velikost apertury

Rozméry - bez BXFM-F, stativu,
¥idict jednotky (S x H x V)

Zakladni
Setfi misto, pouzitim jen
jednoho BF objektivu

BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU,
U-KMAS, BX3M-LEDR,
CMP-LLHECBL, BXC-CBRML,
STM7-MMOBAD BD-M-AD,
SLMPLN20X

20X (NA: 0,25, WD: 25 mm)

1,34 um (objektiv 20x)

+4,4 um (objektiv 20x)

3,4 kg (7,5 libry)

Svétlé pole (BF)

30 mm (rucni)

3

26,5

108 mm x 249 mm x 215 mm
(4,3 palce x 9,8 palce x 8,5 palce)

VsSestranna

Zakladni, kompaktni sestavy

BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU,
U-KMAS, BX3M-LEDR,
CMP-LLHECBL, U-D5BDREMC,
BXC-REMECBL, U-MIXR-2,
U-MIXRECBL, BXC-CBRML,
MPLFLN5XBD2, LMPLFLN20XBD,
LMPLFLN50XBD

5X NA: 0,15, WD: 12 mm
20X NA: 0,4, WD: 12 mm
50X NA: 0,5, WD: 10,6 mm

0,67 pum (objektiv 50x)

+12,2 ym (objektiv 5x)

4 kg (8,8 libry)

Svétlé pole (BF), tmavé pole (DF), MIX
30 mm (rucni)

3

K dispozici

5

26,5

108 mm x 249 mm x 230 mm
(4,3 palce x 9,8 palce x 9 palch)

BXC-FSU, BXC-RLI, U-SWATLU,
BX3M-LEDR, U-D5BDREMC-VA,
BXC-CBB, BXC-CBE1, BXC-LCBL1M,
BXC-LCBL3M, MPLFLN2.5XBD,
MPLFLN5XBD2, MPLFLN10XBD-2,
MXPLFLN20XBD, MXPLFLN50XBD

2,5X NA: 0,08, WD: 8,7 mm
5X NA: 0,15, WD: 12 mm
T0X NA: 0,3, WD: 6,5 mm
20X NA: 0,55, WD: 3 mm
50X NA: 0,8, WD: 3 mm

0,42 pum (objektiv 50x)

+43 pym (objektiv 2.5x)

8,3kg (18,3 libry)

Svétlé pole (BF), tmavé pole (DF)
Hardware dodany integratorem
K dispozici

1

K dispozici

K dispozici

5

26,5

K dispozici

132 mm x 404 mm x 277 mm
(5,2 palce x 15,9 palce x 10,9 palce)

*Tyto konfigurace jsou uvedeny jako pfiklad. S vybé&rem vhodnych komponent, které budou splfiovat vase poZadavky, vam poradi nd$ mistni zastupce.



Pokrocilé moznosti pro ndvrh a automatizaci systémd

V3estranné smérové tmavé pole

Technika tmavého pole se pouziva k pozorovani svétla rozptyleného nebo ohnutého na vzorku - napfiklad na Skrabancich nebo vadach - u odraznych ploch
nebo polovodicovych waferd. Pomoci posuvniku MIX Ize metodu tmavého pole pouZzivat bez velkého, specidlniho optického vybaveni. Klasicka technika tmavého
pole je navic vylepSena 16 individudlné ovladanymi LED diodami, které umoznuji ovliadat smér svétla dopadajiciho na vzorek. Kromé toho Ize tuto techniku
smerového tmavého pole, dosazenou pouzitim posuvniku MIX, kombinovat s technikou svétlého pole, s pozorovanim pri jednoduché polarizaci i fluorescen¢nim
pozorovanim.

B
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Posuvnik MIX (horni strana) Posuvnik MIX (dolni strana) Tmavé pole MIX se svétlym polem
U-MIXR-2 U-MIXR-2

Siroka $kala revolverovych hlavic objektiv(

Se stale rostoucimi naroky na automatizaci se zvy3uji také naroky na motorizované
revolverové hlavice objektivil. Spole¢nost Evident provérila vykonnost pfi pouZiti
pétipolohové a Sestipolohové motorizované revolverové hlavice U-D5BDREMC
a U-D6BDREMC. Revolverova hlavice objektivii U-DS5BDREMC-VA, vhodnd do
Cistych prostord tridy 1, nynf odstraruje pouzitim podtlaku prach i jiné ¢astice. Do
sestav BXC Ize konfigurovat rucni, kédované i centrovatelné revolverové hlavice
objektivll, a stejné tak i adaptéry pro jediny objektiv.

Motorizovany BD revolverovy drzak Adaptér pro méfici objektiv
objektivd s funkci podtlaku STM7-MMOBAD
U-D5BDREMC-VA

Snimaci jednotka automatického ostreni

Jednotka BXC-FSU je laserovy vyrobek tfidy 1*' pro aktivni vicebodové snimani pro monitorovani sméru, ve kterém se
nachézf ohnisko a stav zaostreni. Tento snimac funguje velmi dobre u vzork{ s nizkym kontrastem, jako jsou napriklad
neosazené wafery. Jedinecny algoritmus generuje stabilni signal ostreni, nezavisle na zvétSeni objektivu a Sumu
zplsobenému perifernim svétlem. Referencni navod k prikazdm, navod k pouZiti a ukdzkovy software jsou dostupné na
nasich webovych strankach*?.

*! Jednd se laserovy vyrobek tiidy 1, nejsou tedy nutna zadna dal$i bezpecnostni opatrent. s T e
*2 Navody pro oblasti pouiti jsou k dispozici na vyzadani. ENG60825-1:2014/A11:2021 Snimaci jednotka automatického

2521U-488 JIS C6802:2018 S
15mtes GBIOT1-2012 ostreni BXC-FSU

Rychla a snadna integrace

Kompaktni Fidici jednotka

Ridicf jednotky BXC-CBRML a BXC-CBB se vyznacuji malou péidorysnou plochou, nedisponujf ventilatorem a skytajf réizné
moznosti montaze (napriklad na zed nebo na strop). V zavislosti na pouzité fidici jednotce Ize funkce, jako je ovladani
posuvniku MIX, osvétlovace, motorizované revolverové hlavice objektivi a LED svételného zdroje, integrovat a fidit Kidicf jednotka
pomoci vaseho softwaru. BXC-CBRML

Rychly pfistup k technickym tdajim

Naskenovanim QR kédu ziskate pristup k 3D CAD dattim, informacnim listdm,
regulatorni dokumentaci a dalSim informacim:

* Spole¢nost EVIDENT CORPORATION je drZitelem certifikace 1S014001.

* Spolecnost EVIDENT CORPORATION je drZitelem certifikace ISO9001.

* Microsoft a Windows jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation ve Spojenych statech.
V3echny nazvy znatek nebo produktd pouZité v tomto navodu jsou ochrannymi znamkami nebo registrovanymi
ochrannymi znamkami pfislusnych vlastnikd.

* V3echny nézvy spolegnosti a nazvy produktii jsou registrovanymi ochrannymi znamkami a/nebo ochrannymi

EVidentSCientifiC.Com znamkami pfisludnych viastnika.

* Technické parametry a vzhled se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni ze strany vyrobce.
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